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摘要(译)

提供一种显示面板和用于形成微型部件支撑件的方法。形成微元件支撑
件的方法包括以下步骤。首先，在载体衬底上形成第一牺牲层，其中第
一牺牲层包括多个第一开口，并且第一开口暴露载体衬底。然后，在第
一牺牲层上和第一开口中形成第一支撑层。接着，在第一牺牲层和第一
支撑层上形成第二牺牲层，其中第二牺牲层包括多个第二开口，第二开
口暴露第一支撑层。然后，在第二牺牲层上和第二开口中形成第二支撑
层。接下来，在第二支撑层上形成至少一个微组件。最后，去除第一牺
牲层和第二牺牲层。
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